20 stycznia 1930:r.

B4lm 5/02 3

OPIS PATENTOWY

Nr 11006.

KL 15 k 7.

Seweryn Grabianka
(Warszawa, Polska).

Sposob powielania.

Zgtoszono 3 lutego 1928 r.
Udzielono 9 wrzesnia 1929 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu
powielania, ktéry polega na tem, Ze nega-
tyw wytwarza si¢ zapomoca tlenku glino-
wego, powstajacego w miejscach negaty-
wu, odpowiadajacych tekstowi lub rysun-
kowi, z soli glinowej pod dzialaniem
amonjaku. Mozna dojsé do tego trzema
drogami.

Pierwsza polega na tem, ze tekst lub
rysunek, ktérego negatyw ma byé utwo-
rzony na plycie, winien byé wykonany tu-
szem lub atramentem, w sktad ktérych
wchodzi amonjak w postaci wolnej lub
zwiazanej nietrwale, np. w postaci ami-
nozwigzku metali lub odpowiedniego
zwiazku organicznego. Jako metale, ktére
daja z amonjakiem nietrwale aminozwiaz-
ki, wchodza w gre np. Co, Ni, Zn, Cu, Cd,
Ag, rozpuszczone w soli Seignett'a.

Skoro obecnie papier z tekstem lub ry-
sunkiem nalozyé na plyte, pokryta sola
glinowa, i przycisnagé go, natenczas w
miejscach, odpowiadajacych tekstowi lub
rysunkowi, wytworzy si¢ pod dzialaniem
amonjaku wodorotlenek glinowy, ktoéry
nastepnie utrwala si¢ na plycie zapomoca
glicerynowego roztworu kwasu benzoeso-
wego lub innego, dajacego z wodorotlen-
kiem glinowym trwale osady.

Inne rozwigzanie wykonania wedtug
sposobu powyzszego polega na tem, ze za-
miast dodawaé¢ wymienione aminozwiazki
do tuszu lub atramentu, mozna je wytwo-
rzyé bezposrednio na papierze, na ktérym
wykonano tekst lub rysunek zwyklym tu-
szem lub atramentem. W tym celu tekst
lub rysunek posypuje sig¢ sucha sola jed-
nego z wymienionych metali, ktéra przyle-



ga do napisanych liter lub rysunku, po-
czem tekst lub.rysunek poddaje si¢ dziala-
niu amonjaku w stanie gazowym. W ten
sposéb litery lub rysunek pokrywaja sig
nietrwalym aminozwigzkiem metalu.

Tekst lub rysunek mozna tez wytwor
rzyé w sposéb stosowany przy innych me-
todach powielania, t. j. zapomoca woskow-
ca lub biatkowca, na ktérym odbito - tekst
lub rysunek w postaci liter lub linij dziur-
kowanych. Wedlug tego sposobu wosko-
wiec lub biatkowiec przyklada sie do ply-
ty powleczonej solg glinowa i pokrywa sig
tektura nasycona amonjakiem, dzieki cze-
mu na plycie w miejscach negatywu, odpo-
wiadajacych tekstowi lub rysunkowi, wy-
tworzy si¢ pod dzialaniem amonjaku wo-
dorotlenek glinowy, ktory utrwala sie, jak
i poprzednio, glicerynowym roztworem
kwasu benzoesowego.

Tekst lub rysunek, utworzony na ply-
cie jednym ze sposobéw powyzszych z tlen-
ku glinowego, pokrywa sie w sposéb zna-
ny farba, ktéra nie powinna jednak zawie-
ra¢ skladnikéw zmywajacych tekst, jak
. np. benzyny, terpentyny i t. d., i nastepnie
wykonywuje sie odbitki w sposéb réwniez
znany. Do zmywania negatywow stosuje
si¢ np, kwas azotowy, ktéry tez korzyst-
nie jest dodaé¢ do roztworu soli glinowej,
pokrywajac nig plyte szklana.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb powielania, znamienny tem,

Ze negatyw na plycie szklanej wytwarza
sig z soli glinowej, ktora wywoluje sie za-
pomoca amonjaku, przeprowadzajac sél
glinowa w wodorotlenek glinowy, i tenze
utrwala glicerynowym roztworem kwasu
benzoesowego lub innego kwasu, dajacego
z wodorotlenkiem glinowym sole trwale.

2. Sposéb powielania wedlug zastrz.
1, znamienny tem, ze amonjak doprowadza
si¢ do miejsc negatywu, odpowiadajacych
tekstowi lub rysunkowi; badZ bezposred-
nio przez tekst lub rysunek utworzony w
spos6b znany na woskowcu lub biatkowcu
w postaci liter lub linij dziurkowanych lub
tez dodaje sie go do atramentu lub tuszu,
ktorym wykonany jest tekst lub rysunek,
w postaci wolnej lub zwiazanej nietrwale,
np. w postaci aminozwigzkéw metali Co,
Ni, Zn, Cu, Cd, Ag, lub odpowiednich
zwiazkéw organicznych.

3. Sposéb powielania wedtug zastrz. 1,
znamienny tem, ze w celu doprowadzenia
amonjaku do miejsc negatywu, odpowiada-
jacych tekstowi lub rysunkowi, te ostatnie,
wykonane tuszem lub atramentem zwy-
klym, posypuje si¢ sucha sola jednego z
powyzszych metali, dajacych z amonjakiem
nietrwale aminozwiazki, poczem, po usu-
nigciu z papieru suchej soli, ten ostatni
poddaje si¢ dzialaniu amonjaku w stanie
gazowym,

Seweryn Grabianka.
Zastepca: M. Skrzypkowski,

rzecznik patentowwy.

Druk L. Boguslawskiego, Warszawa,
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